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校正產品總覽

用於評估、監控並改進運動系統的靜態和動態性

能的各種精密工具。

高精度且可重複的旋轉軸校正

XR20 旋轉軸校正儀可與 XL-80 和 XM-60 雷射系統配合

使用，用於量測和修正旋轉軸心線誤差。XR20 可快速校

正運動平台、各種治具和工具機上的旋轉軸，且具有以下

優點：

•  旋轉軸校正精度高達 ±1 角秒

• 無線操作 

• 內建校準光靶

•  通過自動校正補償在設置過程中產生的校準誤差

•  自動判斷方向和檢測進給率，高達 10 rpm

 www.renishaw.com/xr20

XR20  
旋轉軸校正儀

驗證 補償

獲得更多校正產品資訊

 www.renishaw.com/shop/calibration 

用於工具機性能診斷的無線循圓測試儀

循圓測試儀按照國際標準（如 ISO、ANSI／ASME 等）對 
CNC 工具機的位置性能進行簡單、快速檢測，允許使用者

對工具機性能進行基準測試與性能追蹤，並能夠快速診斷

出工具機的問題，避免問題加重而需要維護。

定期使用循圓測試儀檢測工具機可以：

• 確保 CNC 工具機能一次產出合格零件

•  降低工具機停機時間、減少報廢率、節省檢測成本

•  證明工具機性能符合品質管制標準

•  根據實際情況進行預防性維護

 www.renishaw.com/qc20
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循圓測試儀

驗證 診斷
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適用於工具機校準的一站式數位化解決方案

XK10 校準雷射系統能夠在工具機組裝、維護和服務過程

中量測幾何量誤差與旋轉軸心線誤差，精確地較準和調整

工具機軸向，進而實現工具機的最佳性能。  
這樣可以縮短整工具機組裝時間，包括現場服務、定期維

護或碰撞後維修等。 

XK10 配有一套工具機夾具套件，相較於千分錶、自動準

直儀和量測標準器等傳統量測工具，它的量測速度更快，

操作更簡單。XK10 校準雷射系統可以安裝在線性導軌

上，以確保導軌的平面度、平行度、機器調平和垂直度；

也可以安裝在車床和車銑複合加工中心上，用於評估機器

旋轉部件的主軸方向和同軸度。

綜覽 Renishaw 
全系列校正產品

Renishaw 提供各種雷射校正系統和產品， 
為實現高品質、數位化、可重複的製 
程能力奠定了鞏固基礎。

這些校正產品搭配智慧校正軟體，能夠大 
幅提高運動系統的性能。

 www.renishaw.com/xk10

XK10  
校準雷射系統

組裝

只需一次設定便可在任意方向同時量測六個自由度

XM-60 是一款雷射量測系統，只需一次設定便可沿線性

軸同時量測六個自由度的誤差。它還是一款功能強大的診

斷工具，通過一次採集便可量測軸的所有幾何量誤差。作

為獨特的光學滾擺量測系統，它可對任意方向的軸線進行

量測。

針對空間誤差補償，XM-60 多光束校正儀提供了快速且精

確的數據採集方法。且可輕鬆將補償檔案上傳至工具機控

制器，以確保機器在整個空間範圍內保持一致的效能。

 www.renishaw.com/xm60
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驗證 補償 診斷

直接在機器上單獨量測幾何量誤差

XL-80 雷射干涉儀可增加用戶對量測結果的信心，並且能

夠即時發現誤差，遠勝雷射追蹤儀或雷射追蹤干涉儀。

透過以下方式可提高機器精度：

• 針對性改造機器組裝

• 根據量測資料應用誤差補償

 • 記錄機器性能改善情況

XL-80 雷射干涉儀已成為各種校正實驗室和機構的首選。

它具有極為穩定的雷射頻率、公開的誤差範圍和完整的追

溯性，因此非常適合作為基準系統。XL-80 還具有多種連

接和觸發選項。

 www.renishaw.com/xl80

XL-80  
雷射干涉儀

驗證 補償


